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Tl’tulo: Aparato y método de deteccion de suciedad

@Resumen:

Aparato de deteccién de suciedad (20) operable para
detectar el nivel de suciedad de un panel fotovoltaico
(22). El aparato comprende un panel fotovoltaico (22)
para generar una salida eléctrica en respuesta a la luz
que incide y en funcion del nivel de suciedad del
panel fotovoltaico. El aparato comprende un
piranémetro (24) para generar una sefial de
irradiacion que se relaciona con un nivel de
irradiacion de la luz que incide en el piranémetro (24).
El piranémetro (24) esta colocado con respecto al
panel fotovoltaico (22) de manera que el panel
fotovoltaico (22) y el pirandmetro (24) pueden recibir
sustancialmente el mismo nivel de radiacion solar. El
aparato comprende medios de céalculo para calcular
un valor de produccién de referencia a partir de la
sefial de irradiacion que se relaciona con una
produccion eléctrica ideal del panel fotovoltaico (22)
en una condicién de funcionamiento predeterminada.
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